
研究開発用誘電体フィルムや圧電体フィルム用の卓上型コーティングマシンで、低コス

ト・高品質で研究開発業務に適した使いやすい仕様となっています。

１．最大コーティングサイズ：300 mm x 440 mm

２.．加熱ステージ：150°C まで

３．コーティング中にスライドガラスを保持するための真空アルミニウムプレート

４．ワイヤーロッドコーティング：2 um未満の極薄フィルム用

５．ドクターブレードコーティング：コーティングギャップ（ウェット厚さ）を制御するための2つのデジ

タルマイクロメータ

６．真空ポンプを含む
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